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● UF シリーズ（フラット 吸着痕防止）

❐ 特長

半導体搬送に最適

吸着面には FF タイプのような溝があり、
リップ部分は薄いので、薄く傷つきやすいワークの搬送に最適

▶ UF08 ▶ UF10

UF8  -  S  -   M5M
①  ②  ③  

▶ アプリケーション

• 薄いフィルム　 • ディスプレイ
• 半導体　　　　 • 薄い金属シート（ホイルシート）

品番表示

➂  ネジ径
• M5M - M5 オネジ

② 材質
N - ニトリル（NBR）

• S - シリコン
WS - 白シリコン
WS(FDA) - 白シリコン
HS - 耐熱シリコン
CS - 導電性シリコン
U - ウレタン
A - 吸着痕防止

① パッド径
• UF8 -  Ø 8

UF10 -  Ø 10



SUCTION CUPS  
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真空度別　最大搬送力

品番 パッド容積   （    ）
垂直搬送力 (kg)

-20kPa -60kPa -90kPa

UF8 0.16 0.07 0.24 0.35

UF10 0.18 0.11 0.37 0.53

寸法

[ 単位 : mm ]

▶ UF08

▶ UF10


